












专利名称(译) 一种微电极制造装置

公开(公告)号 CN2838532Y 公开(公告)日 2006-11-22

申请号 CN200520023082.8 申请日 2005-07-07

[标]申请(专利权)人(译) 中国科学院生物物理研究所

申请(专利权)人(译) 中国科学院生物物理研究所

当前申请(专利权)人(译) 中国科学院生物物理研究所

[标]发明人 唐世明

发明人 唐世明

IPC分类号 A61B5/00 H01B13/16 H01B13/30

代理人(译) 段成云

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型涉及电极制造技术领域，特别是一种微电极制造装置。装置
由金属丝1、夹头2、绝缘漆3、加热线圈4组成，金属丝1固定在夹头2
上，加热线圈4围绕在金属丝1上，以供金属丝1加热，金属丝1和夹头2置
于绝缘漆3中。采用本实用新型的技术方案解决了现有技术工艺复杂，尖
端的裸露长度不易控制，成品率低的问题。本实用新型能制造出直径细
的微电极，能准确控制裸露长度，提高了电极阻抗及使用性能。本实用
新型的微电极可以用于神经科学基础研究和医学应用。
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